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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РІДИНИ У РЕЗЕРВУАРАХ ХІМІЧНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

Сучасні промислові процеси потребують високого рівня автоматизації для підвищення ефективності, 

безпеки та зниження витрат. Одним із критично важливих аспектів є моніторинг рівня рідин у резервуарах 

хімічного виробництва. Точне вимірювання рівня рідини дозволяє уникнути аварійних ситуацій, запобігти 

витокам та покращити контроль за використанням ресурсів. 

Розробка комп’ютеризованої системи для визначення рівня рідини у резервуарах хімічного виробництва 

дозволить підвищити точність вимірювання, забезпечити безперервний моніторинг та своєчасне реагування на 

зміни рівня рідини. 

Для створення системи визначення рівня рідини у резервуарах хімічного виробництва пропонується 

сучасний ультразвуковий датчик HC-SR04, який забезпечує точність до 3 мм та може працювати в широкому 

діапазоні температур. В якості обчислювального модуля використано мікроконтролер ATmega328, який 

забезпечує ефективну обробку даних та підтримує зв’язок із іншими компонентами системи. Візуалізація даних 

здійснюється за допомогою LCD дисплея 16x2, а звукове оповіщення про критичні рівні рідини реалізується 

через активний зумер. 

Структурна схема системи представлена на рисунку 1. 

Складові системи структурної схеми наступні: 

 Мікроконтролер ATmega328; 

 Ультразвуковий датчик HC-SR04; 

 LCD дисплей 16x2; 

 Активний зумер; 

 Джерело живлення 5В; 

 Додаткові модулі для розширення функціональності. 
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Рис. 1. Структурна схема комп’ютеризованої системи для визначення рівня рідини у резервуарах хімічного 

виробництва 

 

Розроблена комп’ютеризована система дозволяє ефективно контролювати рівень рідини у резервуарах 

хімічного виробництва, своєчасно реагувати на зміну параметрів та забезпечувати безпеку виробничих 

процесів. 
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